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2012012012018888 年年年年 10101010 月月月月 22225555 日日日日に薄膜関連に薄膜関連に薄膜関連に薄膜関連技術技術技術技術セミナーセミナーセミナーセミナーを開催を開催を開催を開催ししししました。ました。ました。ました。    

今回今回今回今回、、、、初初初初めめめめてててて社外社外社外社外開催開催開催開催ののののセミナセミナセミナセミナーーーーととととししししてててて交通交通交通交通のののの便便便便のののの良良良良いいいい大宮駅前大宮駅前大宮駅前大宮駅前（（（（埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県））））にあにあにあにありりりりまままますすすす    

ソニックシテソニックシテソニックシテソニックシティィィィのののの会議室会議室会議室会議室をををを借り切借り切借り切借り切っっっっててててのののの開催開催開催開催ととととななななりりりりままままししししたたたた。。。。    

当日は当日は当日は当日は 11112222 社より計社より計社より計社より計 11116666 名のお客様に名のお客様に名のお客様に名のお客様にごごごご参加いただき参加いただき参加いただき参加いただきまままましししして、て、て、て、弊社弊社弊社弊社蒸着蒸着蒸着蒸着材料材料材料材料製品製品製品製品ののののごごごご紹介紹介紹介紹介    

のあのあのあのあと、と、と、と、薄膜関連技術セミナ薄膜関連技術セミナ薄膜関連技術セミナ薄膜関連技術セミナーーーーへへへへというというというという流流流流れれれれででででののののプログラムプログラムプログラムプログラムととととななななりりりりまままましししした。た。た。た。    

    

薄膜関連薄膜関連薄膜関連薄膜関連技術技術技術技術セミナーではセミナーではセミナーではセミナーでは    「薄膜の透過・反射の測定方法について」「薄膜の透過・反射の測定方法について」「薄膜の透過・反射の測定方法について」「薄膜の透過・反射の測定方法について」    ををををメインメインメインメインテーマにテーマにテーマにテーマに

弊社弊社弊社弊社、、、、京都薄膜材料研究所京都薄膜材料研究所京都薄膜材料研究所京都薄膜材料研究所技術顧問の金子技術顧問の金子技術顧問の金子技術顧問の金子おおおおよよよよびびびび研究員の研究員の研究員の研究員の吉岡吉岡吉岡吉岡よりよりよりより講演講演講演講演しました。しました。しました。しました。    

昨年昨年昨年昨年講演講演講演講演とととと同テーマ同テーマ同テーマ同テーマをををを更更更更にににに深深深深くくくく追求追求追求追求しししし測定結果測定結果測定結果測定結果のののの実証データ実証データ実証データ実証データななななどどどどをををを多多多多くくくく付け加付け加付け加付け加ええええななななががががらららら、、、、

吸収吸収吸収吸収係数係数係数係数をををを考慮考慮考慮考慮ししししたたたた薄膜設計薄膜設計薄膜設計薄膜設計のののの実例実例実例実例ななななどどどどををををごごごご紹介紹介紹介紹介ささささせせせせていていていていたたたただだだだききききままままししししたたたた。。。。    

    

セミナーの風景セミナーの風景セミナーの風景セミナーの風景    

    

    

東北東北東北東北、甲信越などの、甲信越などの、甲信越などの、甲信越などの遠方のお客様に遠方のお客様に遠方のお客様に遠方のお客様にもご参加もご参加もご参加もご参加ををををいただきいただきいただきいただきまして、まして、まして、まして、セミナセミナセミナセミナーーーー終了後終了後終了後終了後もももも時間時間時間時間のののの

許許許許すすすす限限限限りりりり活発な質疑応答が活発な質疑応答が活発な質疑応答が活発な質疑応答が行われ行われ行われ行われ盛況の盛況の盛況の盛況のうちうちうちうちにににに終了終了終了終了となりまとなりまとなりまとなりました。した。した。した。    

    

 

 


